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ZAPROSZENIE DO SKEADANIA OFERT NA USLUGE:
Osadzanie sfaldowanych cienkich warstw Si-DLC i DLC na foliach PEEK i PU

I.ZAMAWIAJACY

Instytut Metalurgii i Inzynierii Materiatowej
im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk
ul. Reymonta 25, 30-059 Krakow

NIP: 6750001857, REGON: 000326374

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opracowanie i wykonanie powlok jednowarstwowych, ktore generuja silny udziat naprezen
wlasnych. Powloki musi by¢ przygotowane na podlozu polimerowym PEEK i PU stosujac
technike osadzania plazmowego. Podloza beda dostarczane przez zamawiajacego. Osiagniecie
topografii powierzchni w postaci nano-zmarszczek, musi by¢ generowane metoda
wysokoenergetycznych czastek osadzonych na migkkich powierzchniach. Powtoki musza by¢
wolne od peknie¢ i rozwarstwien od podioza. Dodatkowo, na powierzchni musi by¢
generowane mikro zmarszczki. Micro faldy musza by¢ uzyskane poprzez osadzanie powtok na
miekkim podlozu, poddanemu nieznacznemu odksztalceniu wedlug zalaczonych obliczen
teoretycznych. Dedykowana do tego doswiadczenia specjalna ramka utrzyma podtoze w stanie
odksztalcenia podczas procesu osadzania. Opisane ramki zostana dostarczone przez
zamawiajacego.

- Catkowita grubo$¢ powtoki musi wynosi¢ do 500 nm. Wymagane sg 2 rézne grubosci powtok
zarébwno DLC i Si-DLC, co prowadzi uwzgledniajac réznice wstepnego odksztalcenia do
marszczenia do 12 typéw materialéw na PU i 12 na podlozach PEEK (patrz wykaz ponizej).
Podobne konieczne sa powtoki na podiozu nieodksztalconym PU, PEEK i Si (facznie 4 rdzne
powloki). Calkowita ilo$¢ probek pokrytych (dla wszystkich zaplanowanych zadan) dla
kazdego materiatu podtoza, PEEK i PU, 40 szt. 2x10 cm?i 5 szt. 1,5x10 cm? folii polimerowych

Obliczenia teoretyczne (przywiazanie do '"Wymagania dotyczace materialow'')
Wyniki oblicza si¢ wedtug modelu z literatury
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Krytyczne wydtuzenie do uzyskania powierzchni falowej ec = 0.25(%)



Amplituda fali Agh.ed) = h-| <2 -1
€C

Dwa podtoza polimerowe

PU - modut sprezystosci E = 0,5 GPa
PEEK - modut sprezystosci E = 3,6 GPa

a) powtoka Si/DLC na PEEK

Wptyw grubosci powtoki h na dtugosci fali
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Wplyw grubosci powtoki na amplitud¢ dtugosci fali przy wstepnym wydluzeniu 5, 6, 8 1 10%.
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b) powtoki Si/DLC na PU
Wptyw grubosci powtoki h na dtugosci fali
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Wplyw grubosci powtoki na amplitud¢ dtugosci fali przy wstepnym wydluzeniu 2, 4, 8 1 10%
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c¢) powtoka DLC na PEEK
Wptyw grubosci powtoki h na dtugosci fali
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Wplyw grubosci powtoki na amplitud¢ dtugosci fali przy wstepnym wydtuzeniu 7, 8 1 10%

]

300%10” :

200x10” 5F -
A(h.000) 2 L
A(h.0.07) P
..... L
A(h,0.08) -
A(h,0.1) T

100510~ 81 - .

~
/'/ﬂr
0x 10— ' '
0x10° 10051078 20010~ ¢ 300x10™ °



d) powtoka DLC na PU
Wptyw grubosci powtoki h na dtugosci fali
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Wptyw grubosci powtoki na amplitude dtugosci fali przy wstepnym wydtuzeniu 3,4 51 7%
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Na tej podstawie, mozna zdefiniowa¢ wymagania powtok (Amplituda A (h), dtugos¢ fali L (H),
grubo$¢ powtoki h z doktadnos$cig + 5%):

Typ . Grubos¢ potwoki h Dtugosc fali L(h) | Wydtuzenie | Amplituda A(h)
. Podtoze
potwoki (nm) (um) (%) (nm)
5 35
70 1 6 52
10 90
PEEK s 30
175 2.5 6 115
. 10 210
Si/DLC 5 o5
70 2 4 110
10 200
PU 2 160
175 5 4 280
10 500
7 25
85 1 8 40
10 65
PEEK - c5
220 2.5 8 100
10 160
DLC 3 70
85 2 4 90
7 140
PU 3 180
220 5 4 240
7 380

Wymagania dotyczace techniki osadzania:

- Naktadanie powtok musi zostaé przeprowadzone przy wykorzystaniu aktywowanej
plazmowo, chemicznej techniki naktadania prézniowego (PACVD)

Wymagania dla firmy:

- Duze do$wiadczenie w opracowywaniu procesow prézniowych do wytwarzania powlok
(polimeryzacji plazmowej z obrdbka ‘in situ” po procesie wytwarzania powtok), oraz
wywarzaniu polimerowych powlok plazmowych - Prosze dolaczy¢ publikacje min. 5
prac opublikowanych w czasopismach o zasiegu miedzynarodowym.

- Doswiadczenie w opracowywaniu oraz wytwarzaniu materialéw wielowarstwowych -
Prosze dolaczyc¢ certyfikat jakosci ISO swiadczonych ustug,

- Instytut zwraca si¢ z prosba o przestanie aktualnego odpis z wlasciwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, wystawionego

nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.
111 ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA SKEADANIA OFERT CZESCIOWYCH.



IV. TERMIN USLUGI
Zamowienie musi by¢ zrealizowane w terminie: do 30 maja 2016
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
zawiera¢ adres lub siedzibe oferenta, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, Regon, KRS,
okreslac¢ ceng za wykonanie ustugi.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT
1. Oferta powinna zosta¢ przestana za posrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
przetargi@imim.pl, lub faksem na nr: + 48 12 295-28-04 do dnia 24.02.2016 roku do
godziny 12:00.
2. Oferty ztozone po terminie nie beda rozpatrywane.
3. Oferent moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic lub wycofac swoja oferte.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Oferentéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert.
VII. OCENA OFERT
Zamawiajacy dokona oceny waznych ofert na podstawie nastepujacych kryteriéw:

Nr: Nazwa kryterium: Waga:

1 Cena (koszt) 100%

Punkty beda liczone wedtug nastepujacego wzoru:

Nr kryt. Wzor

Cena (koszt)

Liczba punktowCi = (C min / C bad )

gdzie:

- Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej

- C min — najniZzsza cena brutto sposrod wszystkich ofert
VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela mgr Marek Pac pod numerem telefonu 12 295-28-45, pod
adresem e-mail: przetargi@imim.pl

IX. ZALACZNIKI DO OFERTY:

Zalacznik nr 1 - Formularz oferty

X. DO OFERTY NALEZY DOLACZYC:

1. Formularz oferty — Zalacznik nr 1

2. Prosze dolaczy¢ publikacje min. 5 prac opublikowanych w czasopismach o zasiegu

miedzynarodowym.
3. Prosze dolaczy¢ certyfikat jakosci ISO swiadczonych ustug,
4. Prosze o dolaczenie rejestru.



Zatgcznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

NAZWA WYKONAWCQCY: ..ottt

ADRES: ...t

TEL./FAX/ E-IMAIL ..ottt ettt st
INIP. .o REGON ...ccoiiiiiiiiiiictccceeeneeens
BANK/ NR KONTA ..ottt ettt sttt
Do: Instytut Metalurgii i Inzynierii Materialowej

im. A. Krupkowskiego

Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

ul. Reymonta 25, 30-059 Krakow
Przystepujac do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ktdrego przedmiotem jest:
osadzanie sfaldowanych cienkich warstw Si-DLC i DLC na foliach PEEK i PU, oferuje
realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie z zasadami okreslonymi w zapytaniu ofertowym:

Cenanetto: .....covvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeenn. PLN

Cenabrutto .cc.oviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e eeeaes PLN,

STOWINIE: ...ttt ettt te et aeebeebaetsebeebeeesebeebeebenbeebessebeeteassebentens PLN,

Powyzsza cena zawiera podatek VAT w wysokosci % tj. PLN
MIi€JSCOWOSC, ....covvvcrrrserrrscrsssrrsssiesssieesec 16 10§ - NSO r.

podpis osoby/oséb upowaznionej/upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy



